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摘要(译)

一种通过使用激光束烧蚀电极来构造用于有机发光显示器的电极（例如
阴极和/或阳极）的方法。还提供了一种使用该结构电极的方法的装置。
激光束被扩展以覆盖待烧蚀的每个电极的至少一个目标部分。还提供了
一种使用该方法和设备修复有机发光显示器的方法。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/eb0cf859-80c0-4b50-a1ed-d2232ebbf9d8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/031995042/publication/US2004051446A1?q=US2004051446A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220040051446%22.PGNR.&OS=DN/20040051446&RS=DN/20040051446

